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摘要(译)

具有至少两个可偏转膜的电容式微机械超声波换能器（CMUT）。膜彼
此间隔开，并且膜对接收或传送超声波信号有贡献和/或响应于接收或传
送超声波信号。通过施加电压来引起至少两个可偏转膜之间的间距，从
而引起至少一个可偏转膜的偏转，从而影响CMUT的接收/传输特性。
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